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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-05-73 AA ,Gasanalyse und Gasbeschaffenheit” im
DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 50450 besteht unter dem allgemeinen Titel Priifung von Materialien fiir die Halbleitertechnologie —
Bestimmung von Verunreinigungen in Trdger- und Dotiergasen aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Bestimmung der Wasserverunreinigung in Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Argon und Helium mittels
einer Diphosphorpentoxidzelle

— Teil 2: Bestimmung der Sauerstoffverunreinigung in Stickstoff, Argon, Helium, Neon und Wasserstoff mittels
einer galvanischen Messzelle

— Teil 3: Bestimmung von Methanverunreinigungen in Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Argon und Helium mit
einem Flammenionisationsdetektor (FID)

— Teil 4: Bestimmung von C1-C3-Kohlenwasserstoffen in Stickstoff mit Gaschromatographie

— Teil 9: Bestimmung von Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoffmonooxid, Kohlenstoffdioxid, Wasserstoff und
C1-C3-Kohlenwasserstoffen in Chlorwasserstoff mit Gaschromatographie

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegentiber DIN 50450-9:2003-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anwendungsbereich mit Priifung auf Einhaltung einer Produktspezifikation erweitert;

b) fritherer Abschnitt 2 ,Einheiten“ entfallen;

c) Abschnitt 3 ,Begriffe aufgenommen;

d) zweiten Absatz in Abschnitt4 (friitherer Abschnitt 3) zum alternativen Verfahren aufgenommen;
e) fritherer Abschnitt9 ,Prazision des Verfahrens” entfallen;

f) AnhangA aufgenommen;

g) Dokument redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben
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